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摘要(译)

第一WDM型光耦合器(18)的第四端口(P4)和第二WDM型光耦合器(19)的
第五端口(P5)光学连接，第一WDM型光耦合器(18)的第二端口(P2)和第
二WDM型光耦合器(19)的第八端口(P8)光学连接。用于发射激发光的光
源(11)连接到第一WDM型光耦合器(18)的第一端口(P1)，光接收部分(光
探测器)(15)连接到第二WDM型光耦合器(19)的第六端口(P6)。激发光通
过第二WDM型光耦合器(19)的第七端口(P7)发射到观察对象，通过第二
WDM型光耦合器(19)的第七端口(P7)获取来自观察对象的荧光，输入的
荧光通过光接收部分(15)进行探测。
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